




































专利名称(译) 超声波探头及具备该探头的超声波诊断装置
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摘要(译)

提供一种具有可调节的摆率的超声波探头，该超声波探头具有最小的尺
寸和电路尺寸。超声波探头包括：换能器；发射电路；校正单位；和分
配单元。发射电路包括换能器驱动单元和电流源。换能器驱动单元包括
低压晶体管和高压晶体管的电流镜。高压晶体管连接到换能器，并且电
流源向换能器驱动单元的低压晶体管提供工作电流。校正单元包括发送
电路驱动单元副本，偏置单元和观察单元。分配单元将信号传送到发送
电路的电流源，以使得与观察单元提取的电流值相同的电流值流动。
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